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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS

GERAIS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE MATERIAIS - NS

CERTIFICADO Nº 1770 / 2024 - DEMAT (11.55.06)

Nº do Protocolo: 23062.062241/2024-07
Belo Horizonte-MG, 11 de dezembro de 2024.

RESOLUÇÃO CGRAD 023/08 - ANEXO VI
 
 

Certificado de Participação
 
 
 

Certifico para os devidos fins que Isabella Santos Rocha atuou como monitora
da disciplina Desenho - CAD no período de 01 de abril a 13 de julho de 2024,
sob orientação do professor Claudinei Alfredo do Nascimento, tendo cumprido o

regime de 15 horas semanais.

(Assinado digitalmente em 11/12/2024 19:43 )
ADERCI DE FREITAS FILHO

CHEFE - TITULAR
DEMAT (11.55.06)
Matrícula: 2651232
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